
自走式、高耐久、プログラム可能な溶接システム

ALFlakは、深い、あるいは複雑な金型でも容易
に溶接位置に到達できるよう、レーザーアーム
が非常に長く設計されています。最大
までのシーム溶接が、位置を変えることなく可
能です。 頻繁に位置取りをし直すことなく溶接
作業を行える点が特長です。 

ALFlakには自走式のキャタピラ付きモデルと、
手動での移動が可能なモデルとがあります。

レーザー光源は、

ファイバーレーザー
をご用意しています。
ご希望の条件に合ったレーザー光源をお選びく
ださい。

後で変更を希望される場合、ご購入いただいた
ALFlak に300W・450Wのファイバー光源を装
備して出力を倍増させることも可能です。
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技術データ

, 1070 nm
200 W 300 W 300 W 450 W 600 W

CW 300 W 450 W 600 W

0.2 ms - 20 ms 0.2 ms - CW

 / CW
Ø 0.2 - 2.0 mm / 0.01 - 1.0 mm 0.3 - 3.5 mm

150 mm, 

WINLaserNC PC WINLaserNC 
, 10x 16x 

0 - 25 mm/s
320 × 330 × 370 mm
200 mm 565 mm
1500 mm 1780 mm
1500 mm  1400 mm

1200 × 1200 × 1100 mm 1200 × 1030 × 1150 mm
850 
550 610 

ALFlak 200 ALFlak 300 ALFlak 300 F ALFlak 450 F ALFlak 600 F ALFlak 900 F
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, 1070 nm , 1070 nm , 1070 nm


